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ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 2015/3070066-01 

Ata de abertura do envelope 01 (documentação) referente ao Convite n.º 2015/3070066-01, 

do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital para CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA, FABRICA ÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 

PLACAS DE CARGAS ÚTEIS (SENSORES E ELETRÔNICA) E SE RVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 

SENSOR DO TIPO SONDA DE LANGMUIR , conforme descrição completa no anexo IV , e de 

acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão 

de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n. º 01/2015, de doze de maio do ano de dois mil e 

quinze, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, 

JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituto, TATIANE MACHADO SILVA, 

NEIDA FANTINEL IOP e LIDIANE DANIELA TOSO, Membros, reuniram-se às dez horas do dia vinte 

e três do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para abertura do 

envelope 01 (documentação). Apresentaram envelopes as empresas: MEQ – TECNOLOGIA 

MONTAGEM ELETROELETRONICA QUALIFICADA LTDA – ME, NE LSON FAGUNDES MARTINS e DAVI 

MOREIRA DO NASCIMENTO SILVA.  Após análise dos documentos apresentados pelas empresas, a 

Comissão de Licitações decide HABILITAR  por obediência aos termos editalícios. Todas as 

empresas participantes enquadram-se na condição de Micro, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. Devido todas as empresas ter apresentado o termo de desistência 

recursal a Comissão de Licitações decidiu pela imediata abertura do envelope nº 02 (proposta). 

Aberto os envelopes os valores consignados constam em tabela anexo. A decisão de 

JULGAMENTO e ADJUDICAÇÃO será efetuada em outra sessão, após o Parecer Técnico em data 

a ser definida pela Comissão. E nada mais a constar, foi lavrada a presente Ata que vai assinada 

pela Comissão de Licitações. 

  

 

________________________   __________________________ 
           Silvia Binotto                                                            Jaqueline Giacomelli da Silveira 
           Presidente                  Presidente Substituta  
 

________________________                                 _________________________ 
Lidiane Daniela Toso                                               Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                    Membro    
  
______________________                                      
Neida Fantinel Iop                                                    
Membro                                                 
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TABELA DE VALORES R$ 

 

  

ITEM DESCRIÇÃO MEQ – 
TECNOLOGIA 

NELSON 
FAGUNDES 

DAVI 
MOREIRA 

 
 

01 

 
Desenvolvimento do Hardware e 
Software da Interface ILP do 
Sensor Sonda de Langmuir SLP-
BR2.  Serviço de desenvolvimento, 
documentação para fabricação de 
Placas de circuito impresso, 
montagem de placas e testes 
funcionais da ILP.... 

 
 

R$ 52.200,00 
 

 
 
R$ 54.240,00 

 
 

R$ 49.200,00 

 
 

02 

 
Serviço de montagem do 
experimento Sonda de Langmuir 
(parte integrante do Nano-Satélite 
BR2).  Serviço de montagem do 
Modelo Protótipo MP, Modelo de 
Engenharia ME e Modelo de Voo 
MV e teste de ajuste e calibração. 
O serviço deverá ser executado 
seguindo as informações contidas 
no CRONOGRAMA-REFERÊNCIA 
da Divisão de Aeronomia do 
INPE... 
 

 
 

R$ 28.560,00 

 
 

R$ 34.200,00 

 
 

R$ 32.760,00 

 


